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摘要(译)

制造具有发光中心的有机电致发光器件的材料的方法包括照射激光束以
将构成光源1的发光中心形成化合物3注入到具有选自电子传输功能中的
至少一种功能的靶2中。和空穴传输功能。根据该工艺，激光束和至少目
标相对移动，同时照射光束以形成具有预定图案的发射中心。而且，彼
此接触的源和靶可以相对于激光束移动，以形成具有预定图案的发射中
心。此外，可以通过照射激光束的干涉光来形成对应于目标的干涉光的
干涉图案的区域的发射中心。
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